
定制聚四氟乙烯实验室仪器 耐腐蚀低本底反应池 精密Cnc加工
货号: PL-CP269

简介

定制精密聚四氟乙烯实验室仪器，专为极强耐化学腐蚀

需求与低本底痕量分析设计。我们通过专业精密CNC加

工与性能工程打造的定制反应池与实验室器皿，为要求

严苛的工业与科研环境提供耐用、高纯的解决方案。

了解更多

应用场景 说明 核心优势

痕量金属分析 用于ICP-MS/OES分析的样品制备与消解，需避免金属污染的场景。 实现最低本底噪声，满足超痕量检出限要求。

电化学研究 定制设计的反应池，用于电池与燃料电池开发过程中的电极、光阴极与电解质测试。 对腐蚀性电解质具有极强抗性，可获得客观催化数据。

半导体加工 处理与储存氢氟酸、氟化铵等高纯蚀刻化学品。 维持化学品纯度，避免设备因腐蚀发生故障。

药物合成 合成高反应活性化合物，或需高温酸性环境的化合物合成。 杜绝交叉污染，保障实验室人员安全。

水热合成 用作高压反应器内衬，满足耐高温与耐腐蚀性要求。 保护外部高压容器，同时提供洁净反应环境。

石化测试 在不同温度条件下，测试添加酸性添加剂的原油或精炼产品。 防止容器降解，保持测试样品完整性。

环境监测 收集与消解含重金属或持久性有机污染物的土壤、水样。 野外使用耐用性强，在强消解步骤中仍能保持可靠性能。

特性 PL-CP269规格细节

材料选项 高纯聚四氟乙烯（PTFE）、可溶性聚四氟乙烯（PFA）或改性聚四氟乙烯（TFM）

制造工艺 全定制CNC加工/车床车削/铣削

尺寸 根据客户规格或工程图纸定制设计

容积范围 可选范围从1mL微量样品瓶到20L以上工业规模反应容器

温度范围 -200°C 至 +260°C（连续使用；依材料而定）

压力等级 根据壁厚与密封设计要求定制设计

壁厚 可定制，适配厚壁安全应用或薄壁热传递应用

密封类型 螺旋盖、法兰密封、气密隔垫或定制歧管端口

表面光洁度 高精度光滑表面；可提供专业低孔隙度选项

耐化学腐蚀性 对几乎所有酸、碱与有机溶剂都具有通用耐腐蚀性

内部结构 可根据设计要求提供锥形底部、圆角或复杂内部挡板
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